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750180产品规格书

产品信息

镜面定位仪

产品编号： 7 5 0 1 8 0

镜面定位仪，是我司针对高精度光学元件装配与定位需求，自主研发的一款高精度测长装备。
采用短相干干涉检测技术，可实现镜面间隔或元件中心厚的高精度非接触式测量。

在光学系统装校过程中，元件中心厚度及空气间隔的控制精度直接影响系统的成像质量。
传统接触式测量方法操作繁琐、测试精度低且容易对镜面造成污染及损伤。该设备从原理上
解决了上述痛点，以非接触方式实现高精度测量，既保障了镜面安全，又提升了测量效率与
数据可靠性，为高质量光学系统的生产与装调提供了关键保障。

我司自主研发的镜面定位仪采用迈克尔逊干涉仪结构，通过短相干光源发射短相干激光，
经耦合器分束成两束光，这两束光分别通过准直器聚焦到测量臂和参考臂上。在测量臂端，光束
经待测物各表面反射产生反射光;在参考臂端，光束被可扫描的参考镜反射。各反射光束经光纤返
回到耦合器中，扫描反射镜反射的光束分别与测量臂中的样品反射光发生干涉，干涉信号再由探
测器探测，通过数据分析处理得到各反射面之间的相对位置与间隔距离。

产品特点：

高精度与高重复性检测； 采用短相干干涉结构，结合精确的数值分析方法，能够实现±0.2μm的高精度间隔测量，测量重复性＜0.1μm。

全流程的测量分析； 提供包括参数设置、阈值设置、测量范围与次数设置、测量、数据分析以及结果导出等全流程的、功能完善的操作软件。

高效灵活的快速测量；可在40s内完成最大600mm全量程范围的扫描，一次性测量光学系统中所有表面的距离;并且可以根据待测物位置与尺寸将测

量范围在100-600mm范围自由调整，减少检测时间，实现高效测量。

支持便捷集成到其他设备中使用；整体测试光路采用光纤结构，测头尺寸小，可通过调整架安装集成在定心仪、测试台等其他设备中使用。

非接触式测量；相较于破坏或拆卸镜头的传统接触式测厚方式，采用相干光干涉技术，可实现无损、无污染的非接触式测量。

产品应用：

元件中心厚的高精度检测，用于指导光学加工

镜组中各镜面间隔检测，用于指导集成装配

独立的光学器件之间的相对位置检测，用于指导设备装调

规格参数

产品编号 750180

测量范围 最大600mm

起始工作距离 ＞550mm(可定制)

单次测量时间 ＜40s(全行程600mm）

测试系统工作条件 温度：22°±0.1° ；湿度：30%~60%RH；洁净度：千级

测量精度 ±0.2μm

重复性 1σ＜0.1μm

镜面定位仪主机尺寸 1m×0.22m×0.2m

电控箱尺寸 0.35m×0.35m×0.15m

镜面定位仪主机重量 30kg

电控箱重量 5kg
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软件界面图：

解决问题：

高精度镜面间隔测量设备长期依赖于国外进口，价格昂贵、时间周期长、售后不便;国产同类设备通常只能支持±1μm检测精度，虽能满足常规需求，但

对于超精密检测场景仍显不足;而接触式检测设备则存在精度和损伤风险的双重短板。镜面定位仪可实现±0.2μm的测试精度以及<0.1μm的重复性，达到进

口设备相当的精度水平，同时通过自主技术研发大幅降低硬件成本，为客户提供高性价比的超精密测量方案。

在多片镜片构成的复杂镜组测量中，末端镜片的光路对准较为困难，同时光线在多层镜片间多次反射，导致信噪比下降，测量精度大幅降低。此外，镜

组中的高曲率小口径镜片存在反射率低的局限，常规设备难以稳定捕捉回光信号。镜面定位仪通过优化算法以及硬件，可稳定识别末端镜片的位置间隔，为

镜组装配等应用提供可靠支撑。

成果数据：

测试精度:对标准空气腔1(标称值为99.95623mm)与标准空气腔2(80.11027mm)进行了验证，在600mm测量行程内测试精度均在±0.2μm范围内，测

试重复性均<0.1μm。

测试结果
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连续5次测试结果：

空

气

腔
2

连续5次测试结果：
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两复杂镜组的测试结果如下:

镜头描述 测试结果

镜组
1

含10片透

镜

短相干光包络信号（10片透镜的中心厚及9个空气间隔均可测得）：

镜组
2

含7片透

镜

短相干光包络信号（7片透镜的中心厚及6个空气间隔均可测得）：


